
          

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la 

adjudicación del suministro e instalación de sistema Láser para Litografía 

Submicrométrica para el Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para 

Tecnologías de la Información ubicado en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. Rectorado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación. 

c) Número de expediente: SU-26/12 JV  

d) Dirección de Internet del perfil de contratante:  

www.upm.es/perfildelcontratante 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de Contrato: Suministro. 

b) Descripción: Suministro e instalación de sistema Láser para 

Litografía Submicrométrica para el Centro de Materiales y 

Dispositivos Avanzados para Tecnologías de la Información 

ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

c) Lote: No procede. 

d) CPV: 38636110-6. 

e) Acuerdo marco: No procede. 

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede. 

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: B.O.E. 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el B.O.E.: 5 de 

mayo de 2012. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto 150.000,00 euros. IVA (%) 18. Importe total: 177.000,00 

euros. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de junio de 2012. 

b) Contratista: LASING, S.A. 

c) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 127.500,00 

euros. IVA (%) 18. Importe total: 150.450,00 euros. 
  

 
Madrid, 19 de junio de 2012. El Rector, Carlos Conde Lázaro. 

    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


